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電子線を用いた微小電磁界計測技術の開発
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透過電子顕微鏡による半導体結晶成長の研究
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(a)横方向成長GaNの断面TEM像。膜の表面付近は転位の数が少
なくなっている。(b)選択成長GaNピラミッドの断面TEM像。開口部（

中心部）から貫通転位が発生しているが途中で折れ曲がるため、
最上部付近には転位がない領域が出来る。

TEM像 電子線ホログラム

再生位相像 干渉顕微像


